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1 Informacje o przedmiocie

Nazwa przedmiotu Ochrona własności intelektualnej

Nazwa przedmiotu
w języku angielskim

Intellectual Property Protection

Kod przedmiotu P002

Kategoria przedmiotu Przedmioty ogólne

Liczba punktów ECTS 1.00

Semestry 6

2 Rodzaj zajęć, liczba godzin w planie studiów

Semestr Wykład Ćwiczenia Laboratorium
Laboratorium
komputero-

we
Projekt Seminarium

6 5 0 0 0 0 4

3 Cele przedmiotu

Cel 1 Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z mozliwosciami ochrony własnosci intelektualnej oraz prze-
mysłowej. Studenci uzyskuja obszerna wiedze na temat praw autorskich i praw pokrewnych, ochrony paten-
towej,znaków towarowych oraz wzorów uzytkowych.

Kod archiwizacji: 1DE44AB5



Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

4 Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych
kompetencji

1 Brak wymagań wstępnych.

5 Efekty kształcenia

EK1 Wiedza Ma podstawowa wiedze w zakresie ochrony własnosci intelektualnej.

EK2 Wiedza Ma wiedze w zakresie ochrony własnosci intelektualnej materialnej i niematerialnej.

EK3 Umiejętności Potrafi rozróznic zagadnienia zwiazane ze znakami towarowymi oraz wzorami uzytkowymi.

EK4 Umiejętności Posiada podstawowa umiejetnosc majace na celu ochrone własnosci materialnej oraz niema-
terialnej.

6 Treści programowe

Seminarium

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

S1 Pojecie dozwolonego użytku. 2

S2 Ochrona twórczosci własnej na przykładzie pracy dyplomowej. 2

Wykład

Lp
Tematyka zajęć
Opis szczegółowy bloków tematycznych

Liczba
godzin

W1 Prawo autorskie i prawa pokrewne. Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. 1

W2 Ochrona patentowa. Informacje patentowe. Obrót własnoscia intelektualna. 1

W3 Internet a ochrona własnosci intelektualnej. 1

W4 Znaki towarowe. Wzory przemysłowe. Światowy system ochrony własnosci
przemysłowej WIPO. 1

W5
Cywilnoprawna ochrona praw autorskich. Ochrona topografii układów scalonych
oraz oznaczen geograficznych. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 1

7 Narzędzia dydaktyczne

N1 Wykłady

N2 Prezentacje multimedialne
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8 Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności
Średnia liczba godzin

na zrealizowanie
aktywności

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym:

Godziny wynikające z planu studiów 0

Konsultacje przedmiotowe 0

Egzaminy i zaliczenia w sesji 1

Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym:

Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury 16

Opracowanie wyników 0

Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji 4

Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu wynikająca z
całego nakładu pracy studenta 21

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu 1.00

9 Sposoby oceny

Ocena formująca

F1 Kolokwium

F2 Test

F3 Projekt indywidualny

Ocena podsumowująca

P1 Średnia ważona ocen formujących

Warunki zaliczenia przedmiotu

W1 Zarówno oceny z testu jak i kolokwium muszą być pozytywne

Ocena aktywności bez udziału nauczyciela

B1 Projekt indywidualny

Kryteria oceny

Efekt kształcenia 1

Na ocenę 2.0
Student nie posiada minimalnej wiedzy z zakresu ochrowy własnosci
intelektualnej.
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Na ocenę 3.0 Student posiada minimalną wiedze z zakresu ochrowy własnosci intelektualnej.

Na ocenę 3.5 -

Na ocenę 4.0 -

Na ocenę 4.5 -

Na ocenę 5.0 -

Efekt kształcenia 2

Na ocenę 2.0
Student nie posiada minimalnej wiedzy w zakresie ochrony własnosci
intelektualnej materialnej i niematerialnej.

Na ocenę 3.0
Student posiada minimalna wiedz w zakresie ochrony własnosci intelektualnej
materialnej i niematerialnej.

Na ocenę 3.5 -

Na ocenę 4.0 -

Na ocenę 4.5 -

Na ocenę 5.0 -

Efekt kształcenia 3

Na ocenę 2.0 Student nie widzi róznicy pomiedzy wzorami uzytkowymi a znakami towarowymi.

Na ocenę 3.0 Student w podstawowym stopniu rozróznia wzory uzytkowe i znaki towarowe.

Na ocenę 3.5 -

Na ocenę 4.0 -

Na ocenę 4.5 -

Na ocenę 5.0 -

Efekt kształcenia 4

Na ocenę 2.0
Student nie potrafi w podstawowym stopniu okreslic postepowanie w celu
ochrony własnosci intelektualnej.

Na ocenę 3.0
Student potrafi w podstawowym stopniu okreslic postepowanie w celu ochrony
własnosci intelektualnej.

Na ocenę 3.5 -

Na ocenę 4.0 -

Na ocenę 4.5 -

Na ocenę 5.0 -
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10 Macierz realizacji przedmiotu

Efekt
kształcenia

Odniesienie
danego efektu
do szczegóło-
wych efektów

zdefiniowa-
nych dla
programu

Cele
przedmiotu

Treści
programowe

Narzędzia
dydaktyczne

Sposoby oceny

EK1 K1_W23 Cel 1 W1 W2 W3 W4
W5 N1 N2 F1 F2 F3 P1

EK2 K1_W23 Cel 1 W1 W2 W3 W4
W5 N1 N2 F1 F2 F3 P1

EK3 K1_W23 Cel 1 W1 W2 W3 W4
W5 N1 N2 F1 F2 F3 P1

EK4 K1_W23 Cel 1 W1 W2 W3 W4
W5 N1 N2 F1 F2 F3 P1

11 Wykaz literatury

Literatura podstawowa

[1 ] - — Prawo autorskie i prawa pokrewne, Warszawa, 2006, Kancelaria Sejmu

[2 ] - — Prawo własnosci przemysłowej, Warszawa, 2011, UPRP

Literatura uzupełniająca

[1 ] J. Kepinski — Wzór przemysłowy i jego ochrona w prawie polskim i wspólnotowym., Warszawa, 2010, Wolters
Kluwer Polska

[2 ] M. du Vall — Prawo patentowe., Warszawa, 2008, Wolters Kluwer Polska

12 Informacje o nauczycielach akademickich

Osoba odpowiedzialna za kartę

dr inż. Dariusz, Seweryn Mierzwiński (kontakt: dariusz.mie@mech.pk.edu.pl)

Osoby prowadzące przedmiot

1 dr inż. Dariusz Mierzwiński (kontakt: daro@mech.pk.edu.pl)
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13 Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji

(miejscowość, data) (odpowiedzialny za przedmiot) (dziekan)

Przyjmuję do realizacji (data i podpisy osób prowadzących przedmiot)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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